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Abstract (en)
[origin: US4717797A] For generating an axial magnetic field, conductor loops are disposed behind the contact members in vacuum switching tubes.
The terminals of these conductor loops are supported in axial direction by supporting parts having poor electrical conductivity. In order to reduce
the mass of these conductor loops, it is provided that the supporting part be dimensioned such that it represents an electrical shunt to the adjoining
conductor loop the electrical conductance of this shunt amounting to at least 1/4 of the electrical conductance of the conductor loop, the invention is
suitable for axial field contacts comprising at least one conductor loop disposed behind the contact member.

Abstract (de)
Zur Erzeugung eines axialen Magnetfeldes werden in Vakuumschaltrohren Leiterschleifen hinter den Kontaktstiicken angeordnet. Die Anschlisse
dieser Leiterschleifen sind durch elektrisch schlechtleitende Stiitzteile (18) in axialer Richtung abgestltzt. Zur Verringerung der Masse dieser
Leiterschleifen wird vorgeschlagen, daf3 das Stitzteil (18) so dimensioniert wird, daf3 es zur angrenzenden Leiterschleife (21, 22) einen elektrischen
NebenschluB3 darstellt, dessen elektrischer Leitwert zumindest ein Viertel des elektrischen Leitwertes der Leiterschleife (21, 22) betragt. Die
Erfindung eignet sich fur Axialfeldkontakte mit zumindest einer hinter dem Kontaktstiick angeordneten Leiterschleife.
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